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DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

Em atendimento à Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o Procedimento
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (art. 18, art.19, art.20 e art.
21), os servidores abaixo relacionados declaram, após tomarem conhecimento da relação
nominal dos candidatos inscritos para o processo seletivo de alunos regulares para o curso
de Mestrado em Engenharia de Materiais, edital n° 86/2024 de 18 de novembro de 2024,
para ingresso no 1° semestre letivo de 2025, que não se encontram em situação de
impedimento ou suspeição para participarem da banca examinadora do referido concurso.

(Assinado digitalmente em 20/01/2025 16:57 )
HERMES DE SOUZA COSTA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DEMAT (11.55.06)
Matrícula: 2528912

(Assinado digitalmente em 20/01/2025 15:51 )
LEONEL MUNIZ MEIRELES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DFGTM (11.63.03)
Matrícula: 1095529

(Assinado digitalmente em 20/01/2025 16:32 )
WELLINGTON LOPES

COORDENADOR - SUBSTITUTO
POSMAT (11.52.07)
Matrícula: 2579287
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